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概要（目的・用途・実施
内容）

Abstract (Aim, Use
Applications and

Contents)

燃料電池電極の自動自律探索システムを開発している。その基準となる電極材料の
基礎分析を繰り返しており、本年度は誘導結合プラズマ発光分析を用いて微量のPt
量の再現性・データの分散を分析した。

実験
Experimental

電極基板材料へ真空装置でPtを担持し、その担持法や操作によるバラツキを定量的
に理解し、データの信頼性を担保する実験を行った。電極基板材料や操作が分析値
に与える影響を測定担当者とサンプル調整担当者と連携して分析した。

結果と考察
Results and Discussion

1度目のシリーズでは担持量に対して、基本的には直線関係が見られるが、繰り返
し実験の中で担持量が少ないサンプルも見られた。サンプルの取り扱いのバラツキ
によると考えられた。2度目のシリーズでは、敢えてバラツキを与える可能性のあ
る操作を加えたが、それ以外の因子が支配的であることが分かった。まだ、分析の
途中であり、継続していく。
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自動自律実験システムの基準電極の分析の必要性
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